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研究評価委員会分科会の設置について 
 
第２８回研究評価委員会において、 

研究評価委員会「グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発 
資源生産性を向上できる革新的プロセス及び化学品の開発 

規則性ナノ多孔体精密分離膜部材基盤技術の開発」（中間評価）分科会 
が設置された。 

 
表 １  研究評価委員会「グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発 

資源生産性を向上できる革新的プロセス及び化学品の開発 
規則性ナノ多孔体精密分離膜部材基盤技術の開発」（中間評価） 

 
分科会委員名簿 

 
     

氏名 所属、役職 

分科 
会長 淺

あさ

枝
えだ

 正司
ま さ し

 広島大学 名誉教授 

分科 
会長 
代理 

草壁
くさかべ

 克己
か つ き

 崇城大学 工学部ナノサイエンス学科 教授 

委員 

秋田
あ き た

 和之
かずゆき

 
ダイセル化学工業株式会社 生産技術室 
プロセス革新センター 主席部員 

大久保
お お く ぼ

 達也
た つ や

 
東京大学 大学院工学系研究科 
化学システム工学専攻 教授 

黒田
く ろ だ

 泰
やす

重
しげ

 岡山大学 大学院自然科学研究科（理学系） 教授 

船津
ふ な つ

 公人
き み と

 
東京大学 大学院工学系研究科 
化学システム工学専攻 教授 

松広
まつひろ

 格
いたる

 出光興産株式会社 生産技術センター センター長 

敬称略、五十音順 


